Šis išradimas susijęs su trijų dimensijų (3D) lazerine litografija, konkrečiau - su lazeriniais litografiniais įrenginiais ir jų atskirais mazgais. Siūloma litografinio 3D įrenginio skaidrių ruošinių laikiklį (2) daryti kaip sluoksninį paketą, susidedantį iš tvirtinamo prie poslinkio stalo korpuso (12) vidurinio (13) ir viršutinio (14) rėmelių, prie kurių pritvirtinta - prie korpuso (12) ir (ar) vidurinio rėmelio (13) pritvirtinti šviesos diodų (LED) matrica (15) ir bent vienas optinis elementas (19), o prie viršutinio rėmelio (14) arba jame -ruošinių padėklas (16). Tarp korpuso ir šviesos diodų (LED) matricos (15) yra sumontuotas termoelektrinis šaldymo elementas (18). Šviesos diodų (LED) matricą (15) sudaro įvairiaspalviai šviesos diodai. Šviesos diodų (LED) matricą (15) valdo litografijos įrenginio poslinkio stalo (1) kompiuteris (6). Optinis elementas (19) yra padarytas kaip poliarizatorius arba šviesos filtras, arba difuzorius. Ruošinių padėkle (16) padaryti vakuuminio prisiurbimo paviršiniai latakai. Korpuse (12) yra padaryti aušinimo skysčio cirkuliaciniai kanalai.
